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情報科学用有機材料第 142委員会 
「有機光エレクトロニクス部会 第 36回研究会」開催通知 

 
－ 塗布あるいは印刷による有機機能デバイスの作製、および評価 － 

 
昨今、有機機能デバイスの実用化および多機能化を目指した研究が活発に行われております。な

かでも、塗布あるいは印刷による機能デバイスの作製が新たなトレンドとして注目を集めており、

それに応じた評価手法にも著しい進展が見られます。今回の研究会では、本分野で活躍しておられ

る第一線の研究者の先生方をお招きして最先端のトピックスを紹介していただきます。皆様ふるっ

てご参加くださいますよう、御案内申し上げます。 

 
１．日 時： 平成 21年 9月 29日（火） 13:00 – 17:00 
 
２．場 所： 東京理科大学 森戸記念館 
         東京都新宿区神楽坂 4-2-2  
      （ＪＲ・地下鉄「飯田橋」下車、徒歩約 ５分） 

http://www.tus.ac.jp/info/setubi/morito.html 
 
３．研究会プログラム：（敬称略） 

1)「印刷技術で作製する有機発光素子と有機受光素子」              (13:00 ‒ 13:45) 

大阪大学 先端科学イノベーションセンター   大森 裕、梶井 博武 

2)「塗布型有機エレクトロニクス」                      (13:45 ‒ 14:30) 

三菱化学㈱ イノベーションセンター      富安 寛 

3)「塗布法により成膜可能な非高分子型有機 EL 材料の開発」     (14:30 ‒ 15:15) 

山形大学大学院 理工学研究科      夫 勇進 

( 休  憩 ) 

4)「有機 EL材料のインクジェットを用いた塗布技術」              (15:30 ‒ 16:15) 

(株)石井表記 インクジェット事業部      小澤 康博 

5)「エレクトロスプレー・デポジション法による有機／生体高分子薄膜の形成」 (16:15 ‒ 17:00) 

（独）理化学研究所 VCAD ステム研究プログラム 加工応用チーム    

山形 豊 

 

（追記）： 準備の都合がありますので、出席のご都合を同封の回答用紙で×月××日（×）までに

お知らせ下さい。 


